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Abmessungen (mm)

XY Z W1 W2 L1 L2 H

Ø 500 250 1188 1250 1228 1452 2390

Umgebungsbedingungen

Einsatz im Messraum Gerät: IPX0 IEC 60529 (Einsatz nur in geschlossenen Räumen)
Untergestell: IPx2* (gegen Flüssigkeiten abgedichtet, die von Teilen des Transfersystems kommen)

Betriebstemperatur +5 °C bis +50 °C

Lagertemperatur -25 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit Max. 80 % RH. bei 40 °C, nicht kondensierend

Spezifikationen

Gewicht der Geräts 140 kg

Gewicht des Untergestells 50 kg

Aufspannplatte 510 mm × 510 mm

Max. Werkstückgewicht einschließlich Spannvorrichtungen - MTS statisch 
verriegelt oder ohne MTS 100 kg

Max. Werkstückgewicht einschließlich Spannvorrichtungen - mit MTS in 
Betrieb 25 kg

Gewindegröße Einsätze in der Basisplatte sind M8 
(M6- und 1/4”-Aufspannplatten sind erhältlich)

Unterstützte Messtaster SP25M mit SM25-2 (Scannen und Einzelpunkte)

Stoppschaltung
Sicherheitskategorie: CAT 2-PL-b
ISO 13849-1: B
ISO 13850: 1 - Gesteuertes Anhalten und spannungsloser Zustand

Joystick MCU lite-2

Steuerung Equator Antriebssteuerung (MC)

Positionsmessung Renishaw RESOLUTE Absolutes optisches Messsystem
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Absolute Messgenauigkeit

Kriterien Genauigkeit Details

Wiederholgenauigkeit der Längenmessabweichung
ISO 10360-2:2009

1,2 μm Grenzwert der Wiederholbarkeit (E0 MPL)

Scanmodus-Prüfung
ISO 10360-5:2020

Form: 2,9 μm
Größe: 1,2 μm
Zeit: 40 Sekunden (4)

MPE(P[Form.Sph.Scan:NPP:Tact])
MPE(P[Size.Sph.Scan:NPP:Tact])
MPE(t[Sph.Scan:NPP:Tact])

Einzeltaster-Prüfung
ISO 10360-5:2020

Form: 2,4 μm
Größe: 1,2 μm

MPE(P[Form.Sph.1x25:SS:Tact])
MPE(P[Size.Sph.1x25:SS:Tact])

Mehrfachtaster-Prüfung
ISO 10360-5:2020

Form: 3,9 μm
Größe: 1,2 μm
Ort: 2,7 μm

MPE(P[Form.Sph.5x25:MS:Tact])
MPE(P[Size.Sph.5x25:MS:Tact])
MPE(L[Dia.5x25:MS:Tact])

Ringlehren-Scanform(7)

ISO 10360-5:2020 Anhang A.6
Bis 50 mm/s: 2,4 μm
Bis 250 mm/s (5): 5 μm

MPE(P[Form.Cir.Scan:NPP.0:Tact])
50 mm/s – 250 mm/s (5): 0,013 v + 1,75 µm (6)

Ringlehren-Scangröße(7)

ISO 10360-5:2020 Anhang A.6
Bis 50 mm/s: 1,2 μm
Bis 250 mm/s (5): 2,16 μm

MPE(P[Size.Cir.Scan:NPP.0:Tact])
50 mm/s – 250 mm/s (5): 0,0048 v + 0,96 µm (6)

Leistung bei Vergleichsmessungen

* Die Vergleichsmessung auf einem Equator-X-Gerät setzt die Festlegung einer Reihe von Messpunkten auf der Werkstückoberfläche voraus. Eine regelmäßige 
Kalibrierung des Referenzwerkstücks ergibt Bezugswerte für jeden Messpunkt. Diese kann entweder mit der Absolutmessmethode auf dem Equator-X-System 
oder auf einem separaten KMG erfolgen. Die gleichen Messpunkte des Referenzwerkstücks werden auf dem Equator-X-System erfasst („Mastering“), um einen 
Bezug mit der zertifizierten Genauigkeit des Equator-X-Systems oder eines separaten KMG herzustellen. In der Folge wird ein regelmäßiger „Re-Mastering“-
Prozess durchgeführt, um veränderten Umgebungsbedingungen Rechnung zu tragen. Die unmittelbar nach dem Re-Mastering durchgeführten Größen- und 
Positionsmessungen weisen eine Vergleichsunsicherheit von ±0,002 mm gegenüber den zertifizierten Messungen des Referenzwerkstücks auf. Diese Spezifikation 
gilt dann, wenn jedes Werkstück innerhalb von 1 mm in Bezug auf das Referenzwerkstück positioniert wird.

Spezifikationen

Verfahrgeschwindigkeit (maximal) 750 mm/s Vektorgeschwindigkeit

Beschleunigung (maximal) 1500 mm/s² Vektorbeschleunigung

Scangeschwindigkeit (maximal) 500 mm/s oder 2 U/s - Max. Geschwindigkeit abhängig von der Merkmalgröße

Vergleichsunsicherheit* ± 2 μm

Spezifikationen

Verfahrgeschwindigkeit 750 mm/s Vektorgeschwindigkeit

Beschleunigung (maximal) 1500 mm/s² Vektorbeschleunigung

Scangeschwindigkeit (maximal) 250 mm/s oder 1 U/s - Max. Geschwindigkeit abhängig von der Merkmalgröße

Aufwärmzeit 2 Stunden (bis die absoluten Spezifikationen gelten)

Lufttemperaturschwankung 2 °C pro Stunde
8 °C pro Tag

Temperaturkompensation Kompensation für stationären Zustand und Temperaturänderungen bis zu 2 °C/Stunde. 

(1) - E0: Abnahmeprüfung mit SM25-2 Modul; Tasterlänge von 26 mm und Tasterdurchmesser von 8 mm

(2) - E60: Abnahmeprüfung mit SM25-2 Modul; Tasterlänge von 60 mm und Tasterdurchmesser von 8 mm

(3) - L ist der gemessene Abstand in mm

(4) - Ermittelt bei einer Scan-Geschwindigkeit von 75 mm/s

(5) - Die Scan-Geschwindigkeit ist auf 250 mm/s oder 1 U/s begrenzt, der kleinere Wert zählt

(6) - v ist die Scan-Geschwindigkeit in mm/s.

(7) - Unter Verwendung einer 50-mm-Ringlehre, 50-UPR-Filter, SM25-2 mit 5x21-Taster, nahe des Kalibrierungsorts im Mittelpunkt des Arbeitsbereichs.

Kriterien Genauigkeit Temperaturbereich

Längenmessabweichung
E0 (1) & E60 (2)
ISO 10360-2:2009

± (2,1 + L/300) µm (3) 18 - 22 °C 

± (2,5 + L/250) µm (3) 18 - 26 °C

± (2,7 + L/200) µm (3) 18 - 30 °C

± (3,9 + L/100) µm (3) 10 - 45 °C


